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差压式流体测量通用阀座

(57)摘要

一种差压式流体测量通用阀座，包括底座、

盖体及设置于底座与盖体之间的隔离盖；底座的

顶面中部凹陷设置有第一开口；底座的顶面于第

一开口的周向外侧突出设置有卡接环，第一开口

中设置有隔离座，隔离座与第一开口的周向内侧

壁之间具有间隙；底座的顶面于卡接环与若干第

一螺孔之间凹陷设置有第一嵌槽环，一密封圈至

少部分地位于第一嵌槽环中；隔离座的高度小于

卡接环的高度；隔离盖与隔离座连接；盖体的底

面的中部凹陷设置有第二开口，盖体于第二开口

的周向外侧贯穿开设有若干第四螺孔，卡接环位

于第二开口中，一第二螺钉穿过第四螺孔并与底

座的第一螺孔螺纹连接。如此密封性较好、提高

使用寿命。
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1.一种差压式流体测量通用阀座，其特征在于：包括底座、盖体及设置于底座与盖体之

间的隔离盖；底座的顶面中部凹陷设置有第一开口，底座的底部的两侧分别设置有与第一

开口连通的入口及出口；底座的顶面于第一开口的周向外侧突出设置有卡接环，第一开口

中设置有隔离座，隔离座与第一开口的周向内侧壁之间具有间隙；底座的顶面于卡接环的

外侧开设有若干第一螺孔；底座的顶面于卡接环与若干第一螺孔之间凹陷设置有第一嵌槽

环，一密封圈至少部分地位于第一嵌槽环中；隔离座的高度小于卡接环的高度，隔离座的顶

面开设有若干第二螺孔；隔离盖对应第二螺孔开设有第三螺孔，一第一螺钉穿过第三螺孔

并与隔离座的第二螺孔螺纹连接；盖体的底面的中部凹陷设置有第二开口，盖体于第二开

口的周向外侧贯穿开设有若干第四螺孔，卡接环位于第二开口中，一第二螺钉穿过第四螺

孔并与底座的第一螺孔螺纹连接。

2.如权利要求1所述的差压式流体测量通用阀座，其特征在于：所述盖体于第二开口与

若干第四螺孔之间凹陷设置有第二嵌槽环，密封圈至少部分地位于第二嵌槽环中。

3.如权利要求1所述的差压式流体测量通用阀座，其特征在于：所述底座的入口连接有

进液管，底座的出口连接有出液管。

4.如权利要求1所述的差压式流体测量通用阀座，其特征在于：所述卡接环的顶面还凹

陷设置有安装槽，安装槽中设置有温度感应器。

5.如权利要求4所述的差压式流体测量通用阀座，其特征在于：所述盖体与隔离盖之间

具有若干齿轮、计数表、指针、温度显示单元，至少一个齿轮与一穿过隔离盖的转轴连接，计

数表及指针均与齿轮连接，温度显示单元与温度感应器连接。

6.如权利要求5所述的差压式流体测量通用阀座，其特征在于：所述盖体的顶面开设有

指针指示口及温度指示口，指针指示口及温度指示口处均设置有透明盖，指针位于指针指

示口的下方，温度显示单元位于温度指示口的下方。
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差压式流体测量通用阀座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及流体计量设备技术领域，特别是一种差压式流体测量通用阀座。

背景技术

[0002] 流体计量设备用于测量流体的流量。流体计量设备通过在阀座中设置有由流体驱

动的叶轮，叶轮带动若干齿轮传动，从而带动计数表的指针转动，计数表中设置有计数器，

通过计数器进行累计计数，实现流体测量。现有的流体计量设备的阀座的密封性较差，使用

寿命有待提升。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型提供了一种密封性较好、提高使用寿命的差压式流体测量

通用阀座，以解决上述问题。

[0004] 一种差压式流体测量通用阀座，包括底座、盖体及设置于底座与盖体之间的隔离

盖；底座的顶面中部凹陷设置有第一开口，底座的底部的两侧分别设置有与第一开口连通

的入口及出口；底座的顶面于第一开口的周向外侧突出设置有卡接环，第一开口中设置有

隔离座，隔离座与第一开口的周向内侧壁之间具有间隙；底座的顶面于卡接环的外侧开设

有若干第一螺孔；底座的顶面于卡接环与若干第一螺孔之间凹陷设置有第一嵌槽环，一密

封圈至少部分地位于第一嵌槽环中；隔离座的高度小于卡接环的高度，隔离座的顶面开设

有若干第二螺孔；隔离盖对应第二螺孔开设有第三螺孔，一第一螺钉穿过第三螺孔并与隔

离座的第二螺孔螺纹连接；盖体的底面的中部凹陷设置有第二开口，盖体于第二开口的周

向外侧贯穿开设有若干第四螺孔，卡接环位于第二开口中，一第二螺钉穿过第四螺孔并与

底座的第一螺孔螺纹连接。

[0005] 进一步地，所述盖体于第二开口与若干第四螺孔之间凹陷设置有第二嵌槽环，密

封圈至少部分地位于第二嵌槽环中。

[0006] 进一步地，所述底座的入口连接有进液管，底座的出口连接有出液管。

[0007] 进一步地，所述卡接环的顶面还凹陷设置有安装槽，安装槽中设置有温度感应器。

[0008] 进一步地，所述盖体与隔离盖之间具有若干齿轮、计数表、指针、温度显示单元，至

少一个齿轮与一穿过隔离盖的转轴连接，计数表及指针均与齿轮连接，温度显示单元与温

度感应器连接。

[0009] 进一步地，所述盖体的顶面开设有指针指示口及温度指示口，指针指示口及温度

指示口处均设置有透明盖，指针位于指针指示口的下方，温度显示单元位于温度指示口的

下方。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的差压式流体测量通用阀座包括底座、盖体及设置

于底座与盖体之间的隔离盖；底座的顶面中部凹陷设置有第一开口，底座的底部的两侧分

别设置有与第一开口连通的入口及出口；底座的顶面于第一开口的周向外侧突出设置有卡

接环，第一开口中设置有隔离座，隔离座与第一开口的周向内侧壁之间具有间隙；底座的顶

说　明　书 1/3 页

3

CN 215491887 U

3



面于卡接环的外侧开设有若干第一螺孔；底座的顶面于卡接环与若干第一螺孔之间凹陷设

置有第一嵌槽环，一密封圈至少部分地位于第一嵌槽环中；隔离座的高度小于卡接环的高

度，隔离座的顶面开设有若干第二螺孔；隔离盖对应第二螺孔开设有第三螺孔，一第一螺钉

穿过第三螺孔并与隔离座的第二螺孔螺纹连接；盖体的底面的中部凹陷设置有第二开口，

盖体于第二开口的周向外侧贯穿开设有若干第四螺孔，卡接环位于第二开口中，一第二螺

钉穿过第四螺孔并与底座的第一螺孔螺纹连接。如此隔离座实现初步密封，卡接环位于密

封圈的内侧且与盖体配合、密封圈设置于第一嵌槽环中，实现二次密封，使得密封性较好、

提高使用寿命。

附图说明

[0011] 以下结合附图描述本实用新型的实施例，其中：

[0012] 图1为本实用新型提供的差压式流体测量通用阀座的底座及隔离盖的立体示意

图。

[0013] 图2为本实用新型提供的差压式流体测量通用阀座的盖体的立体示意图。

具体实施方式

[0014] 以下基于附图对本实用新型的具体实施例进行进一步详细说明。应当理解的是，

此处对本实用新型实施例的说明并不用于限定本实用新型的保护范围。

[0015] 请参考图1及图2，本实用新型提供的差压式流体测量通用阀座包括底座100、盖体

200及设置于底座100与盖体200之间的隔离盖300。

[0016] 底座100的顶面中部凹陷设置有第一开口110，底座100的底部设置有流道，流道的

两侧分别设置有与第一开口110连通的入口及出口，底座100的入口连接有进液管101，底座

100的出口连接有出液管102。

[0017] 底座100的顶面于第一开口110的周向外侧突出设置有卡接环120，第一开口110中

突出设置有隔离座130，隔离座130与第一开口110的周向内侧壁之间具有间隙，间隙与流道

不连通，即两者通过隔离件相隔离。

[0018] 底座100的顶面于卡接环120的外侧开设有若干第一螺孔103。

[0019] 底座100的顶面于卡接环120与若干第一螺孔103之间凹陷设置有第一嵌槽环140，

一密封圈至少部分地位于第一嵌槽环140中。

[0020] 隔离座130的高度小于卡接环120的高度，隔离座130的顶面开设有若干第二螺孔

131。隔离盖300的顶面的中部开设有输出孔310。隔离盖300靠近边缘的位置对应第二螺孔

131开设有第三螺孔320，一第一螺钉穿过第三螺孔320并与隔离座130的第二螺孔131螺纹

连接。

[0021] 隔离座130的底部与入口及出口均连通，隔离座130中设置有叶轮，叶轮的转轴穿

过输出孔310。

[0022] 卡接环120的顶面还凹陷设置有安装槽121，安装槽121中设置有温度感应器。

[0023] 盖体200的底面的中部凹陷设置有第二开口210，盖体200于第二开口210的周向外

侧贯穿开设有若干第四螺孔220。卡接环120位于第二开口210中，一第二螺钉穿过第四螺孔

220并与底座100的第一螺孔103螺纹连接。
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[0024] 盖体200于第二开口210与若干第四螺孔220之间凹陷设置有第二嵌槽环230，密封

圈至少部分地位于第二嵌槽环230中。

[0025] 盖体200与隔离盖300之间具有若干齿轮、计数表、指针、温度显示单元，至少一个

齿轮与叶轮的转轴连接，计数表及指针均与齿轮连接。温度显示单元与温度感应器连接。

[0026] 盖体200的顶面开设有指针指示口240及温度指示口250，指针指示口240及温度指

示口250处均设置有透明盖，指针位于指针指示口240的下方，温度显示单元位于温度指示

口250的下方。

[0027] 盖体200的顶面远离底座100的一侧还设置有累计计数显示单元。

[0028] 与现有技术相比，本实用新型的差压式流体测量通用阀座包括底座100、盖体200

及设置于底座100与盖体200之间的隔离盖300；底座100的顶面中部凹陷设置有第一开口

110，底座100的底部的两侧分别设置有与第一开口110连通的入口及出口；底座100的顶面

于第一开口110的周向外侧突出设置有卡接环120，第一开口110中设置有隔离座130，隔离

座130与第一开口110的周向内侧壁之间具有间隙；底座100的顶面于卡接环120的外侧开设

有若干第一螺孔103；底座100的顶面于卡接环120与若干第一螺孔103之间凹陷设置有第一

嵌槽环140，一密封圈至少部分地位于第一嵌槽环140中；隔离座130的高度小于卡接环120

的高度，隔离座130的顶面开设有若干第二螺孔131；隔离盖300对应第二螺孔131开设有第

三螺孔320，一第一螺钉穿过第三螺孔320并与隔离座130的第二螺孔131螺纹连接；盖体200

的底面的中部凹陷设置有第二开口210，盖体200于第二开口210的周向外侧贯穿开设有若

干第四螺孔220，卡接环120位于第二开口210中，一第二螺钉穿过第四螺孔220并与底座100

的第一螺孔103螺纹连接。如此隔离座实现初步密封，卡接环位于密封圈的内侧且与盖体配

合、密封圈设置于第一嵌槽环中，实现二次密封，使得密封性较好、提高使用寿命。

[0029] 以上仅为本实用新型的较佳实施例，并不用于局限本实用新型的保护范围，任何

在本实用新型精神内的修改、等同替换或改进等，都涵盖在本实用新型的权利要求范围内。
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图1
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图2
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